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Urzadzenie do elektrofotograficznego powielania obrazéw

Patent trwa od dnia 10 listopada 1962 r.

Przedmiotem niniejszego  wynalazku jest
urzadzenie do powielania obrazéw sposobem
elektrofotograticznym (kserograficznym), zaopa-
trzone w elektrode stanowigcg zesp6! ostrzy,
tworzgcych linie nachylone pod kgtem ostrym
do kierunku rtuchu wzglednego elektrody
wzgledem warstwy fotopoélprzewodnika.

W znanych dotychczas urzgdzeniach do elek-
trofograficznego powielania obrazéw, plyta po-
kryta warstwg fotopélprzewodnikéw, jest tado-
wana najczeéciej elektroda zlozong z kilku dru-
téw przesuwanych réwnolegle wzgledem plyty,

przy czym kierunek drutu jest prostopadly do

kierunku wuchu elektrody. Zasadniczg wada te-

*) Wlasciciel patentu oSwiadczyl, Zze wspol-
twércami wynalazku sg prof. dr Waclaw Szy-
manowski, mgr Jan Baran, inz Stefan Chole~
wicki, mgr Andrzej Wajdwicz, Edmund Wala-
szewski, mgr Wladystawa Zalewska, mgr Zyg-
munt Zawislawski i mgr inz. Elzbieta Skulska.

go rodzaju urzadzen jest miewielka réwnomier-
no$¢ ladowania plyty, powodujaca powstawanie
paséw lub plam mna obrazie kserograficzmym.
Zjawisko to wystepuje przede wyszystkim w
przypadku %adowamia znakiem ujemnym, o-
graniczajgc w ten sposéb stosowane warstwy,
fotopéiprzewodnikéw do takich, ktére wyka-
zywaly stosunkowo dobre wilasnosci przy ia--
dowaniu dodatnim.

Znane s réwmiez na przyklad z patentu nr
46284 urzadzenia ksangraﬁimeqeldn&oda sta-
nowigcg zespd! réwmoleglych elementéw w po-
staci igiet, ktérych ostrza sg umieszczone wzdiuz
jednej prostej réwnoleglej do plaszczyzny plyty
kserograficznej i prostopadlej do kierunku ru-
chu elektrody. Elektrody te zwiekszajg réwno-
mierno$é ladowania wujemnego, umozliwiajgc
rozeszerzenie stosowanych rodzajéw warstw fo-
topéiprzewodzacych réwnmiez na takie, kt6re
maja dobre wiasnoéci tadowania ujemmego.

Dalsze badania wykazaly, ze réwnomierno$é



tadowania warstwy fotopolprzewodnika i to
zaréwno, w warunkach ladowania ujemnego jak
i dod&ﬁéiego, u‘!ﬂnﬁ.'zaicmne zwiekszyé przez
zastosowanie ukladu ostrzowego o odpowiedniej
geometrii, twrzacego elektrode. Okazato si¢ mia-
nowicie, ze chmury jonowe emitowane przez
sasiednie ostrza elektrody, bedae jednakowego
znaku odpychaja sie wzajemnie, powodujac za-
geszczenie iadunku w obszarach pod ostrzami
oraz odpowiednie zmniejszenie jego gestosci —
w._ obszarach miedzy ostrzami, wskutek czego
przy stosounkowo znaczmej szybkosci ruchu po-
suwowego elektrody, powstaja na plycie z war-
stwa fotopolprzewodnika smugi, spowodowane
nieréwnomiernym roziozeniem ladunkéw elek-
trycznych. Zjawisko to, szczegblnie szkodliwe W
przypadku przenoszenia obrazéw pélitonowych,
oraz obrazéw z duzymi ,plasmyznaml krytymi,
powodowalo koniecznmo$é ograniczenia szybkosci
ruchu posuwowego. elektrody oraz podwyzsze-
nia jej potencjalu.

W wyniku badan geometrii i kinematyki u-
ktadu ostrzowego elektrody okazalo sie jednak,
ze réwnomiernoéé ladowania plyty kserograficz-
nej mozna znacznie zwigkszyé bez koniecznosdci
zwiekszania mnapiecia ladowania lub zmniej-
szania szybko§ci muchu posuwowego, DPTZy
ustawianiu ukladu ostrzy skoénie w stosun-
ku do kierunku ruchu elekfrody, te miej-
sca elektrody, ktére odpowiadaja mniejszej
gestosci tadunkéw i powscduja powstawanie
smug, pcekrywaja sie w czasie jej ruchu posu-
wowego 'z miejscami o wiekszej gestoéci 1a-
dunkéw, wskutek czege po przejsciu elektro-
dy ladunek na plycie wyréwnywuje sig i zja-
wisko smug zanika. Skosne ustawienie ostrzy
elektrody powoduje jednak zwigkszenie jej wy-
miaru w kierunku ruchu, a tym semym zwiek-
szenie wymiaréw gabarytowych urzadzenia, lecz
okazalo sie, Ze te same efekty mozna uzyskaé w
przypadku elektrody z ukladem ostrzy, tworza-
cych kilka réwmoleglych linii nachylomych pod
katem ostrym do kierunku jej ruchu posuwo-
wego i ustawionych w takich odstepach, ze od-
legloéci rzutéw poszczegdlnych ostrzy ma prostg
prostopadly do kierunku ruchu sa jednakowe. W
czasie ruchu elektrody nastepuje wskutek tego
zachodzenie na siebie obszaréw o mmiejszej i
wickszej gestosci ladunkéw powodujac réwno-
mierne jego rozlozenie na warstwie fotopélprze-
wodnika.

W celu usuniecia znieksztalcen pél elektro-

statycznych. spowodowanych wzajemnym wply-
wem poszczegblnych szeregéw ostrzy zastosowa-
no uziemione prety ekranujace, kiore umieszezo-
no réwnolegle do linii utworzonych przez
wierzchotki ostrzy w ich plaszezyznie.

Dalsze badania wykazaly, ze pewien wplyw
na réwnomiernos$é pola elektrostatycznego wy-
tworzonego przez uklad ostrzowy majg wlasnosci
elektryczne korpusu elektrody, w ktérych sa
zamocowane ostrza. Okazalo sie mianowicie, ze
w przypadku stosowanych dctychczas korpuséw
z dobrych przewodnikéw elektrycznosci nastepo-
walo zmmniejszenie obszaru ladowanego przez
poszczegbélne ostrza. W celu usuaiecia tej wady
elektroda urzadzenia wedlug wynalazku jest za-
opatrzona w korpus z dielektryka na przyklad
bakielitu.

Dzigki zwigkszeniu réwnomiernosci ladowania
urzadzenie wedlug wynalazku umozliwia W
poréwnaniu do znamych urzgdzen z elektroda-
mi ostrzowymi umieszczonymi wzdiuz jednej
prostej, znaczne zwiekszenie szybko$ci ruchu
posuwowego elektrody, bez konieczno$ci réw-
noczesnego zwiekszania mnapiecia ladowania.

Na rysunku fig. 1 — przedstawia geometrie
ukladu ostrzowego elektrody urzgdzenia, laduja-
cej plyte kserograficzng, fig. 2 — rozklad gesto-
sci ladunku na warstwie fotopélprzewodnika,
przy ladowaniu nieruchomg elektroda, — fig. 3

- — elektrode urzadzenia w widoku o€ strony

ostrzy, fig. 4 — przekroj tej elektrody wzdiuz
linii AA na fig. 3, a fig. 5 — t¢ samg elektrode
w rzucie aksonometrycznym. ‘

Urzgdzenie do elektrofotograficznego powiela-
nia obrazéw wedlug wynalazku jest zaopatrzone
w zespol stuzgcy do ladowania plyty kserogra-
ficznej pokrytej warstwg fotopolprzewodnika
nieorganicznego lub organicznego, wyposazony w
elektrode stanowigcg szeregi ostrzy rozmieszczo-
nych w ten sposob, ze tworzg one ukiad réw-
nolegtych 1linii b (fig. 1), nachylonych pod katem

" ostrym do kierunku rtuchu wzglednego ele-
" ktrody (w stosunku do plyty z warstwa foto-

polprzewodnika), oznaczonego strzalka na fig-
1. Rozmieszczenie ostrzy na liniach b jest ta-
kie, ze odlegloSci o dch rzutéw na kierunek
prostopadly do kierunku ruchu elektrody sa
jednakowe.

Zachowanie powyzszych warunkéw geome-
trycznych (fig. 2) powoduje zachodzenie na sie-
bie w trakcie ruchu elektrody obszaréw ¢ o
wiekszej gestosci ladunku i obszaré6w d miedzy
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osfrzami o odpowiednic mmiejszej gestodci 1a-
dunkéw, uzyskanie réwnomiernego rozkiadu ge-
stosci  ladunkéw na warstwie fotopdiprzewod-
.nika. :

Elektroda urzadzenia wediug wynalazku (fig. 2
i 4) jest zaopatrzona w zespdl ostrzy 1 rozmiesz-
.czonych w ten sposob, ze spelniajy opisane wy-
zej warunki geomefryczne oraz w uklad uzie-
mionych pretow ekranujacych 2, umieszczo-
nych miedzy tymi ostrzami réwnolegle do u-
tworzonych przez ich szeregi linii b. Prety e-
kranujgce powodujg dodatkowe wyréwnanie
gestosci  ladunkéw na warstwie fotopéiprze-
wodnika wskutek zmmniejszenia roéznic gestos-
<i ladunké6w w obszarach e na fig. 2 — ktore
odpowiadajg przestrzeniom miedzy szeregamu
b. Korpus 3 elektrody jest wykonany z mate-
rialu dielektrycznego ma przykiad bakielitu,

co umozliwia zwiekszenie obszaru ladowania -

poszczegolnych ostrzy. Elektroda jest ponadto
zaopatrzona w znang siatke ekranujgcg 4,
chronigcg warstwe fotopdiprzewodnika 5 piyty
kserograficznej 6 przed przebiciami.

W przykladowym rozwigzaniu konstrukcyjnym
przedstawionym na fig. 3 i 4, w korpusie 3
stanowigcym plyte z dielektryku znajduja sie
gwintowane otwory 7, w ktére wkreca sie korki
8 z umieszczonymi w mnich iglami 1. Umozliwia
to latwe przesuwanie osiowe ostrzy igiel i re-
gulacje ustawienia ich.

Ksztalt' elektrody urzgdzenia wedlug wynalaz-
ku jest oczywiscie odpowiednio dostosowany do
ksztattu powierzchni plyty kserograficznej 6. W
przypadku gdy powierzchnia plyty 6 jest plasz-
czyzng, poszczegélne ostrza ukladu ostrzowego
leza w plaszczyznie do niej réwmoleglej, przy
czym najkorzystniejszy efekt fadowania uzyskuje
sie gdy w palszczyznie tej lezg réwniez prety
ekranujgce 2. Natomiast w przypadku, gdy
plyta ma powierzchnie zakrzywiong i stanowi
na przyklad powierzchnie obwodowg walca,

ostrza ukladu ostrzowego elektrody stanowig
oczywicie wspblosiowa z nig powierzchnie
walca, umozliwajaca zachowanie jednakowej
odlegloéci ostrzy od warstwy fotopolprzewod-
nika w trakcie wzglednego ruchu posuwowe-
go elektrody.

Urzadzenie do fotograficznego powielania
obrazéw wedlug wynalazku moze znalezé zasto-
sowanie zaré6wno w warrnkach ladowania ujem-
nego, jak i ladowania dodatniego warstwy fo-
topétprzewodnika,

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do elektrcfotograficznego powie-
lania obrazéw z elektrods ostrzows, stuzacy
do ladowania plyty pokrytej warstwg foto-
polprzewodnika nieorganicznego lub organicz-
nego, znamienne tym, Ze cstrza elektirody sa
vozmieszczone wzdluz prostych (b), nachylo-
nych pod katem ostrym do kierunku rachu
wzglednego elektrody w stosunku do warstwy
fotopolprzewodnika.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamientie iym,
ze ostrza (1) elektrody sg rozmieszczune na
powierzchni réwnolegiej do powierzchni war-
stwy fotopotprzewodnika.

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 i 2, znamienne
tym, Ze uziemione ekranijgce prety (2) elek-
trody sa umieszczone wmiedzy liniami (b),
przy czym najkorzystniej prety te lezg w
plaszczyznie utworzonej przez ten uklaa
ostrzy.

Politechnika Warszawska
(Katedra Fizyki Ogodélnej A)

Zastepeca: inz. Zbigniew Keaminiski
rzecznik patentowy
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